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Educacién
e MSc. Wayne State University. 1980
e Técnico en Ingenieria con Especializacion en Electrénica. Universidad Tecnoldgica de Panama,

1996

e Licenciada en Quimica. Universidad de Panama. 1975

Experiencia Académica

e Quimica General para Ingeniero. Ingenieria Eléctrica, Mecanica, Industrial. Pregrado.

Universidad Tecnol6gica de Panaméa

e Quimica Analitica. Ingenieria en Alimento. Pregrado. Universidad Tecnoldgica de Panama
Introduccién a la Quimica. Ingenieria en Sistema. Pregrado. Universidad Tecnoldgica de
Panama
Quimica General 1 y 1l. Ingenieria Civil. Pregrado. Universidad Tecnol6gica de Panama
Quimica General. Tecnologia Médica y Medicina. Pregrado. Universidad Latina
General Chemistry. Abierta. Pregrado. Florida State University
Florida State University, Profesora de Quimica General, 1990 - 1992

Asesoria de Tesis
ninguna

Experiencia en Investigacién

e Preparacion de Pelicula de Oxido de Aluminio como Sensores de Gases y Modificacion de
Peliculas de Oxido de Aluminio por Electrodeposicion de Metales de Transicion. Ciencia de
los Materiales. En ejecucion. Coparticipante. Laboratorio Pierre y Marie Curie, Facultad de
Ciencias y Tecnologia, Universidad Tecnologica de Panamé, SENACYT

Ponencias, Folletos y Publicaciones
e Cartel -PELICULAS DE OXIDO DE ALUMINIO COMO SENSORES, Eleicer Ching,

Idelman Abrego, Abel Bemudez, Gricelda B. de Mitre 2010

e PELICULAS DE OXIDO DE ALUMINIO COMO SENSORES DE GASES
Gricelda B. de Mitre, Ching Eleicer, Quintero Rosa, Abrego lldeman. 2005

e MODIFICACION DE PELICULAS DE OXIDO DE ALUMINIO POR
ELECTRODEPOSICION DE METALES DE TRANSICION . Gricelda B. de Mitre, Lidia
Chévez, Eleicer Ching, lldeman Abrego, Abel Bermidez?, Amanda Watson. 2010



EFECTO DEL TIEMPO DE ANODIZADO EN LA FORMACION
DE PELICULAS ORDENADAS DE OXIDO DE ALUMINIO POROSO
Gricelda B. de Mitre, Ildeméan Abrego, Abel Bermudez, Amanda Watson, Eleicer Ching. 2011

“Celebracion del Dia del Quimico, Resaltando el Papel Fundamental de la Mujer que se Dedica
a esta Ciencia, en Conmemoracion del Centenario del Premio Noble Otorgado a Madame
Marie Curie”. 2011

Electrodeposicion de Estafio Sobre Plantilla Nano Estructurada De Oxido De Aluminio,
Ildemén Abrego Castillo, Gricelda de Mitre, Eliécer Ching. 2015

A Study of Anodization Time and Voltage Effect on the Fabrication of Self- Ordered Nano
Porous Aluminum Oxide Films: A Gas Sensor Application. lldeman Abrego, Alfredo Campos,
Gricelda Bethancourt and E. Ching-Prado2012 (Revista MRS Proceedings / Volume 1449 /
2012

Experiencia Profesional

1998- actual Profesora de quimica. Universidad Tecnoldgica de Panama. Marzo -1998. Actual.
Profesora

1990 — 1992 Profesora de Quimica General. Florida State University.

1998 — 2000 Profesora de Quimica General. Universidad Latina de Panama.

2000- 2000 Profesora de Laboratorio de Quimica. Florida State University.

1975 — 2003 Quimica Analitica .Aluminio de Panama. S.A. abril — 1975. Febrero-

2003

Perfeccionamiento Profesional

1l Congreso Nacional de Ingenieria, Ciencias y Tecnologia Universidad Tecnoldgica de
Panama. Expositora, certificado, 2009

APANAC y XII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnologia, expositora ganadora del primer
premio modalidad de cartel, certificado y premio, 2008

Seminario Taller Métodos Generales de Conservacién de Alimentos, Universidad Tecnologica
de Panam4, certificado, 2007

Seminario Taller Indagacion como Estrategia en la Ensefianza de la Quimica, Universidad
Tecnoldgica de Panama, certificado,2009

V Encuentro de Docentes de Quimica — Estrategias Educativas Innovadoras en la ensefianza
aprendizaje de la Quimica: Argumentacion e Indagacion. 40 horas. 2016

Encuentro de docentes de quimicas cuarta version. Modulo 11. Disefio curricular basado en
competencia. 30 horas. 2015

Cursos y Seminarios Impartidos

Ninguno

Distinciones

Reconocimiento Institucional de la Universidad Tecnoldgica de Panama por 15 afios de
servicio.

Afiliaciones

Ninguna


http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=OPL




